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令和７年度 Ｘ線発生装置、電子顕微鏡及びECD付ガスクロ用ガラスバッジの 

使用申込について 

 

 

  令和７年度においてＸ線発生装置、電子顕微鏡及びECD付ガスクロ用にガラスバ

ッジを使用される方は、「X線発生装置、電子顕微鏡及びECD付ガスクロ用ガラスバ

ッジ使用申込書」を所属学部⾧（大学院生に係るものは研究科⾧）経由の上、 

３月２１日(金)までに原子力研究所⾧あてに提出して下さい。 

 なお、令和５年度まで使用していた「X線発生装置及び電子顕微鏡使用登録申請書」

及び「ECD付ガスクロマトグラフ使用登録申請書」は廃止され、表記の使用申込書に

統合されましたので、提出時にお間違えの無いようお願いいたします。 

 

 

申込書の様式は、下記ホームページから取得できます。 

ＵＲＬ https://www.kindai.ac.jp/rd/research-center/aeri/guide/internal-use/ 

 

 

 ガラスバッジによる放射線量の測定は、原則として機器のみを対象としております

ので、ご了承ください。 

 

以 上 

 

 

 

 提出・問合せ先  ：  原子力研究所 管理棟１階管理室（事務室）（内線 4434） 


